MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
CAMPUS OBIDOS

EDITAL DE SELECAO DE MONITORIA 2023.2
RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELECAO DE MONITORIA
A comissdo organizadora do processo de monitoria N° 006, DE 01 DE

AGOSTO DE 2023, designada através da Portaria N° 30/2023 — GAB/CAMPUS

OBIDOS/IFPA, comunica o resultado final do processo de sele¢do de Monitoria.

Curso: TECNOLOGIA EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO ALUNOS(AS) NOTA NA CLASSIFICACAO | TIPO DE VAGA
ENTREVISTA

ARTHUR CASTRO DA 9,50 1°
SILVAPAULA REMUNERADO

20220797007

TIAGO PONTES LEITE 9,00 20
Monitoria de 0220797038 REMUNERADO

Programacio II

ABNER ESTEVAO 8,70 30 .
XABREGASGUIMARAES Lista de espera
2022797049

Coordenador:
Edinelson Luis LYDIA FRANCO MELO 8,70 4°

DESOUZA Lista de espera
20220797004

Sousa Junior

LEONARDO SILVEIRA 8,60 5° '
COSTA Lista de espera

20220797050

CH semanal do
projeto: 8 horas

CAROLINE LIMA DA 8,10 6° '
CRUZ Lista de espera

20220797047

GIOVANNA CELLIE DA 6,70 7° .
SILVAFARIAS Lista de espera
20220797029

Obidos-PA, 13 de setembro de 2023
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Reges Carvalho dos Santos
Presidente da Comissdo de Monitoria
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